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審査
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客先名

図番

名称

株式会社MPC

尺度 1 : 6

OMC
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OMMT
（295、-22,468、0）
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STEP AP2032 懸架系図面　組立6
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 1 OFIandBase4

図番 VP7006-B1SUS304OMM用Assy3

図番 VP7005-C1SUS304OMC用Assy2

図番 GR5036-000A1SUS304出力モードクリーナー架台1
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B 2018.09.18 各種ミラー追加。架台位置修正。 山田 中村

改訂 年月日 記　　　　　　事 担当 承認

1 2018.09.20 ビーム高さ変更。 山田 中村
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2 2018.09.21 容器中心位置修正及び容器図示。 山田 中村
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3 20185.10.01 内蔵物位置寸法修正。 山田 中村
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4 2018.10.03 内蔵物位置寸法修正。 山田 中村


